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　呉市光町３番４号

　令和４年３月１７日

　１０５，１３３，６００円
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工事場所(新宮浄化センター)

三条３丁目

西中央１丁目

二河川

築地町

三条１丁目

呉駅

西塩屋町

東塩屋町

海岸４丁目

西中央３丁目

二河川ポンプ場

中央桟橋

大和ミュージアム

瀬戸見町

光町

新宮浄化センター汚泥前処理ほか電気設備工事

位 置 図



汚泥濃縮槽

汚泥濃縮槽

全体平面図 1/1,000

分水槽

重力

濃縮槽

最初沈殿池

最初沈殿池

水質試験室

ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ最終沈殿池

最初沈殿池

機械棟

塩素

混和池
脱臭棟 ポンプ棟電気室

沈殿汚泥ポンプ室

汚泥ポンプ室

水処理棟

汚泥脱水棟

汚泥濃縮棟

管理棟

ポンプ棟
合流
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：負 荷 設 備

凡　例(今回工事対象)

監視制御設備

負 荷 設  備

監視制御設備

監視制御設備

計 測 設  備

監視制御設備

：監 視 制 御 設 備

：計 測 設 備

N



：負荷設備

凡例(今回工事対象)

汚泥濃縮設備ｼｰｹﾝｻ盤

※２

※２

沈殿汚泥スクリーン盤

管理棟３Ｆ中央監視室

(既設)

(既設)

(既設)

(既設)

PR

汚泥脱水棟
２Ｆ監視操作室

PR

汚泥脱水棟
２Ｆ電気室

流量計

濃度計

汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ室
機械棟電気室 脱臭棟

２Ｆ
電気室

屋外

沈殿汚泥ポンプ室

監視盤 操作机

(既設)

機械棟電気室
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

最初沈殿池設備
ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ
(既設) (既設)

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ
重力濃縮設備 最初沈殿池設備

補助継電器盤
(既設)

重力濃縮設備
補助継電器盤

(既設)

脱臭棟 脱臭棟
ﾌﾟﾛｾｽ

脱臭棟 脱臭棟

(既設)
分岐盤

ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤
(既設)

(既設)
ｼｰｹﾝｻ盤   計装

(既設)
  変換器盤

(既設)

重力濃縮
汚泥盤

初沈汚泥ポンプ盤

(既設)移設

第2施設

(既設)

第2施設
汚泥棟
ﾌﾟﾛｾｽ
ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤
(既設)

(既設)
変換器盤
工計

(既設)
(既設)

監視制御装置
汚泥中央

(既設)

監視制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤

LCD監視制御装置

(既設)

中央ｼｰｹﾝｻ盤

：監視制御設備

：計測設備システム構成図
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※1

※３※１※３ ※２※４ ※５

※５

※４

ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ

（新設）

（新設）

（新設）


